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La presente Patente dé Introdylccibén se refiere a un

£ log condensadores elec—

Sr. D. Joseph BARRY BRENNAN,
en los Estados Uﬁidos érica el afio 1933 con los ni-
meros 2.104.018;(solici d smerlcana ne 662.107 de fecha
22 de marzo de i.933) 2.037.848 (solicitud americana mi~
mero 703.388 de fechg/ 21 de diclembre de 1.933), engloba~

das é rhgfund defgpues en la Patente inglesa de Convenio

procedimliento para perfegeion

troliticos, patentmdo po

Estfle invento [se reflere a aparatos electroliticos, y a
los mélodos de Fabricar los electrodos para su empleo en
ellos. |\E1 invento es aplicable especlialmente, pero no ex—
clusivamente, a log condensadores electroliticos de un ti~
po de u general en los receptores de radio, aparatos de
erranque de motores, aparatos de correceibn del factor de
potencla, etc. El invento tlene como finalidad proporecio—

nar un eperato perfeccionado de éste tipo general.
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lios gparatos electroliticos de este tipo comprenden no:.?_.

‘melmente anodos de aluminio § de otro metel que forma pelf

cula, y cétodos aﬁropiados. Los énodos y cédtodos estan su-~
ﬁmé@gidos en un electrolito adecuado, tal como una solucion

acuosa de borax y &cido bérico. En este tipo de aparato,el
énodo forma un electrodo; la pelicula sobre la superficie
del é4nodo constituye el dieléetriqo, ¥ el otro electrodo
estéd constituido por el electrolito mismo. Estos aparatos
tienen una elevada capacidad, como condensedores, para su
témaﬁo, que se cree es debido al grosor extremadamente del
gado de su pelfcula dielectrica. A este tipo de aparato en
el que el electrolito forma efectivamente uno de los elec~
trodos del aparato, se refiere el presente invento.

Pare un grosor dado de pelfcula, la capacidad de un conden
sador de este tipo es una funcibn del #&rea de la pelicula,
de modo que cualquier aumento en el #Area superficiel de uns
lémina dada, 44 por resultado un sumento de la cepacidad
del condensador en el cual se empleé la lémina como elec-
trodo con pelfcula, y se han sugerido varios métodos para
aumentar el é&rea superficial de los electrodos electroliti-
cos. »

Se ha hecho tambien una propuesta péra former el electro-
do de un condensador no-electrolitico ‘de metal finemente
dividido y pulverizado sobre una base, que ha formado so-
bre ella por medio de un procedimiento electroquimico una
pelicula dielectrica, & la cual se aplica una capa metéli-
ca firmemenfe adherente que forma un segundo electrodo.Pue~
den afiadirse mas‘revestimientos dielectricos y metélicos
pera >producir una serle de unidades de condensadores., Sin
embargo es evidente que el gran aumento en capacidaii, de-
bido al empleo de un electrodo pulverizado, no se obtendré
més que en un aparato electrolitico. Tamblen se ha indice~
do en la fabricacién de papel metalizado, especialmente des
tinedo para la produccion de cebles, sunque se indicaba que

era tambien adecuado para los condengadores, que la porodi-

D
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dad del revesgtimiento de metal se aumenta si el revesti-

4 5. miento, preferentemente cinc, se pulveriza sobre el papel,

Yo he hallado que, si un electrodo estd provisto de una
j‘ii%ﬁkerfieie formada de particulas finas coherentes de metal
Y se emplea como electrodo de un gparato electrolitico, se
obtienen ventajas considerables, las cuales se sefialan mas

60.. _partiocularmente mas abajo, '

El presente invento consiste en un condensador electro-
litico U otro aparato electrolitico del tipo en el que el
electrolito efectivamente forma un elemento del aparato,
que tlene un electrodo y un electrolito; el slectrodo com—

. : 65, prende una base que tenga una superficie reticuler aplica-
de que consiste en flnas particulas coherentes de metal;
con lo que se aumente mucho el érea efectiva del electrodo.;
El invento comprende tambien un aparato electrolitico,
segin cuslquiers de las reivindicaciones anteriores, en
70, que el electrodo estéd pra%isto encima de capas‘superpues- i
tas de partfculas finasmente divididas de un material que ‘ |
forma pelfcula, teniendo una pelfcula dielectrica formada
sobre cadavcapa despues de la aplicacidp de las mismas. |
Las pelfculas dielectricas se forman sobre las partfcu-
75« las éue se encuentran en 1a‘superficie de las léminas, ¥y
- ' las capas sucesivas de particulas, se pueden depositar es—
tandé provistas cada capa de una pelfcula dielectrica. Las
. superficies porosas pueden formarse por pulverizado de par—
ticulas plésticas finamente divididas, 6 particulas fundi—(‘
80, das de un metal U otro materiel sobre una base epropiada. '
x Un condensador electrolitico segin el invento presente,b
tendré una capacidad muchas vaces meyor gque la de un conden
sador del tipo empleado hasta shora,que emplea laminaé no-.
tratadas aunque los énodos tengan sustancislmente la misma
854 érea plana,Aparentemente &ste sumento en cepacidad es debido
principalmente,sinc entersmente,a un sumento en el é&rea de |
la superficie de la lémina y en un sumento carrespondiente en
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el &rea de la pelfcula dielectrica qué cubre los inters- :

ticios microscédpicos de la superficie'porosa. )

Ademas, las léminas formadas segin el método del inven-
to presente, tendrén unas resistencia baja. Un condensador
segiin el invento presente, es duradero y retendrd su capa—
cldad y eflcacla durante grandes peridédos de tiempo.

Otras ventajas de mi invento resultarén evidentes en lea
descripecidbn que sigue de una forma escogida del mismo, ha~
ciendo referencia a los dibujos anexos, en los cuales:

La figura 1 es una ilustracidn esquemética de un condensa—
dor electrolitico que representa mi invento;

La flgura 2 representa esqueméticemente una forma del apa~
rato que empleo para formsr las léminas llevando a cabo
las finalidades de mi invento.

La figura 3 ilustra una incorporacién préctica de mi in-
vento en un condensader electrolitico,

La figura 4 es una 1lustracién esquemétiva de una forma
modificada de mi invento; y '

La figura 5 es un corte tal como se indica por la linea
5-5 de la figura 4. '

Tel como se ilustra en la figura 1 de los dibujos, un con-
densador electrolitico fabricado segin mi invento puede
comprender un recipiente 10, gue tenga un electrolito 11,
¥y un cétodo 12 y ¥n 4nodo 13 sumergidos en el electrolito.
El electrolito puede comprender cualquier materisl adecue-
do, tal como una solucidn de borax y 4cldo bdrieo, El cé~
todo 12 puede estar formado de cobre 6 de cualquier otro
material adecuado.El &ncdo,segin mi invento,con menospre-—
cio de sus otras caracteristicas, tiene une superficle de
aluminio sustanclalmente puro, U otro metal que forma pe-
1fcula,

~Para producir esta superficie aparentemente porosa, depo~'

glto un metel finamente dividido sobre una base adecuada.
Pueden emplesrse varios métodos para constitulr la condi-:

cién aperentemente porosa del metal depositado. Por ejem~
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p-lo,’puede derretirse el metal y atomizar el metal derre-
tido, y pulverizarlo sobre una base adecuada par medio de
un chorro de gase. Veriando la temperatura del metal, la
distancia entre el atomizasdor y la base sobre la que se
quiei'e rulverizar el metal, la fuerza y le temperatura del
chorro, y otros vearios factores, pueden controlarse el ta~-
mefio y las caracteristicas de las particulas del metal de-
rretido, parae obtener una superficie gque tenga las carac-
terigticas que deseo,

Puedo obtener resultados satisfactorios derritiendo sl
minio de una pureza elevada (preferentemente de 99'7% de
pureza) con una llama oxi-acetilena a una temperatura al-
g0 suyperior a l.2002 F,, atomizando el metal derretido por
medio de un chorro de aire comprimido, y proyectando el
metal derretido sobre la base que se encuentra a una dig-
tancia de unas 10 § 20 pulgedas de la boquillae del chorro
de aire, ;

Una forma bien conocide de aparato que resulta satis-
factorio para llevar a cabo la operacién de pulverizado,
se representa més 6 menos esquematicamente en la figura 2
de los dibujos. Este comprende una pistola que tiene un |
mango 20 y una cabeza 21l. El oxigeno y el acetileno, u o=~
tros gases adecuados, pueden suminigtrarse por medio de
unos tubos flexibles 22 y 23, que estan conectados a pasa~
dizos 24 y 25, que pasan a traves del mengo y terminan en
una cémeara de mezcla 26, E1 metal que forma pelfcula, tal
como el aluminio, se suminie‘&ra por un alembre A, que en-
tra en el centro de le cédmera de mezcla por medio de un ‘
mecanismo de aiimen{acidn 27« E1 metal se derrite par la
llema, y se atomiza por el chorro de aire comprimido & de
otro gas gpropiado, a una presidén de unas 60 libras por
pulgade cuadrada, suninistrado a la cémara enular 28 a trag
ves del pasadizo 30 y el tubo flexible 29, El metal atomi-
zado se dirige hacia la lémins P que forma la base, sobre
la cual la superficle metélica que forma pelfcuia S, se
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deposita. Ia pistola puede ser manipulada a mano para pro
ducir un depdsito uniforme del grosor deseado. Como ya he
dicho, he obtenido buenos resultados distaenciando la pis~—
tola unaa 10 -~ 20 pulgadas de la placa, y depositando ca-
pas degsde 0,003 pulgadas hasta 0,015 pulgadas de grosors
Por supuesto pueden emplearse distanclas diferentes, y si
gse quiere, pueden depositarse capas sucesivas de metal
que forma pelfcula, sobre la base.

Tal como he observado y practicado, la atomizacidn y
pulverizacidén del metal fundido, las particulas fundidas
d las pldsticas muy finamente divididas, chocan contrz la
bage con fuerza suficiente para adherirge a ella y unirse
matuemente, Bajo las condiciones y con el aparato descri-
to arriba, se unen mutuamente las particulas diminutas
gin formar estructura ds superficile solida continua, sine
que forman une capa altamente porosa que estd dotada en
sumo grado de bolsas y oruzada de valles miq?oscdpicos y
de téneles, y estd microscdpicamente alveolada, hecha as-
pera y dentada completamente, aunque por lo general pa-
rezca lisa la éapa a simple vista., El drea microscdpica—
mente observable de tal superficle, es muchas veces la
de la superficie plana, y todo el drea proporcionado por
la porogidad y le 1rreguléridad microscdpice de la super—
ficie puede recibir y revestirse con una pelfcula dielecf
trica, que en conjunto es michas veces mayor en 4rea gue
el 4drez plana de la superficie. La superficie que forma
pelfcula, en proporcidn al 4rea plana de la ldmina & 4no-
do se aumenta formidablemente, y la capacidad del conden~
sador, cuando la ldmina sé utiliza como dnodo de un con=-
dengador electrolitico, se aumenta tambien formidablemen=—
te por unidad de drea plana de la ldwmina & 4nodo.

Se apreciard que donde el electrolito actus como un
elemento de un tal condensador, el electrolito afluird a

i
i

los intersticios diminutos de la superficie del £nodo, y

~ tendrd una superficie activa complementarim a 1=z superfisé

i
4



205,

210,

215,

220,

225,

- T = :

cle métélica nierosodpicamente porose, del énodo, estan~
do separados el dnodo y el electrolito, uno del otro, so-
lemente por la peifcula dielectrica, que cubre la super—
ficie alveolada 4 porosa de la ldmina, La gran drea mi-
croscdpica en el interior de la superficie porosa puede
aumentarse depositando capas mas gruesss & capas sucesi-—
vag de metal sobre ella, tantas veces como la superficie
total depositada de dsta manera, guerde su caracter poro-—
so & esponljoso. »

Una forma de llevar a cabo mi invento es pulverizar el
aluminio atomizado sobre una ldmins. de aluminio, emplean-
do tal como he anotado arriba, un aluminio muy puro, pre-
ferentemente de-99,7$ de pureza 4 mejor, para constituir

una capa 4 superficie exterior porosa, con un grosor de

* unes dieg mildsimas de pulgada. Una ldmina que tenga una

superficie geme jante, cuando esté recubierta con una pe—
ifcula, tal como se describe despues, tendrd en wm conden
sador electrolitico una capacidad de cerca de 1f microfa-—
radios por pulgade cuadrada del drea planas Las ldminas
lisas de aluminio del mismo material tienen menos de unas
meis centdsimas de microfaradio de capacidad, bajo las
mismas condiciones. '

Bl depdsito del metal que forma pelicula, puede hacer—
se sobre cualguier base apropiada, por ejemplo, yo he pul
verizado con éxito el aluminio zobre bases que consisten
én gluminio, otros varios metales, papel, cera, productos
de condensacidn fendlica, goma, vidrio, pafio, arena, é}c.
Se puede empleer cuslquier forma conveniente para basel.EL
material depositado puede estar separado de la base, 6"
usarse en unidn con ellas, para formar la ldminae termina~
da, lo que depende de la fndole del materisl empleado co-
mo base,

Despues de haber producido la superficie porosa, formo

la pelfcula dielectrica encima, preferentemente sumergien
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do la lémina anddica en el electrolito de una solucién
‘acuosa de borax y 4cido bérico, y haciendo passr una co-
rriente unidireccional por &1; conectandose el polo posi-
tivo de la fuente de cofriente a la lfmina anddice. El
voltaeje se regula de tal modo que la corriente inicial de

" be ger de unos 10 amperes por microfaradié final a produ-

cirse sobre la lémina finalmente revestida y formada. Con
forme prosigue la operacidn de formacién, se baja la in-

tensidad de la corriente a unos 0,5 miliamperes & menos

~ por microfaradio bajo un potencial de unos 700 voltios.

Durente la operacién de formacién prefiero que la tempe-
ratura del electrolito se mantenga a unos 902 C. De ésta
menera se puede completar la formacidn sproximadamente en
una hora ¥ hora y media, La pelfcula dielectrica cubre
claramente las superficies de cada und de las partfculas
diminutas que componen la superficie de la lémina, y cuan
do estd formada tal como se indica arriba, tlene la peli~
cula suficlente fuerzs dielectrica para resistir bajo po-
tenciales de trabajo de més de 400 voltios,

Cuando las léminss se han formado, se pueden montar
los condensadores completas. Una adgptacidn préctica de
mi invento, tal como se ilustra en la figura 3, puede com
prender un recipilente 31 de un metal que no forma pelfcu-
la, que constituye el cétodo, y que contiene tambien el
electrolito 32. E1 #&nodo 33, producido segin mi invento,
puede estar suspendido dentro del electrolito por medio
de una varilla 34, qﬁe se mantiene por un pezdén aislado
35 que estd montado en la cubierta 36 que tiene valvula.
El aiglemiento 37 se sxtiende preferentemente mas sbajo
que el nivel del eleétrolito en el recipiente para evitar
la corrosién de la varilla.

En el condensador ilustrado en la figura 3, el #énode 32

" comprende una lémina de aluminio tratada segin mi inven-

to, que tlene un érea plane en cada lado (cara) de unos
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.tres cuartos de pulgada cuadreda, 6 un érea total de 1%

.5ﬁ§¥pulgada cuadrada. Con mi lémina usadse como énodo, tendrd

este condensador una capacidad de més de 2 microfaradios.
Los tipos anteriores de condensadores electroliticos ne-
cesitan unas 36 pulgadas cuadradaes de #rea plena de éno—
do peara una capacidad gimilar. De este modo se ve que he
aumentado muchas veces la capacidad por unidad de érga
plana del énodo.

En lag figuras 4 ¥y 5 he representado una forma modl-
ficedea de mi invento, por medio de la cual la capacidad
de une lémina de condensador por unidad de é&rea puede
ser sumentada adn més. He hallado que &l pulverizar una
capa de un material que forma pelfcula, sobre una base
adecuada, formando una peliocula dielectrica sobre la cae-

pa pulverizeda, y luego pulverizando y formando sucesiva~

- mente otras capas de materlael gque forma pelfcula sobre

la capa previamente pulverizada y tamblen sobre la pelf-
culg dislectrica formada de antemaneo, puedo aumenter en
gran meners la capacidad por unided de érea plana del éng
do, comparada con é&nodos que tienen una dnica capa pulve-
rizada y formada, t8l como he descrito anteriormente; he
obgervado que cada capa sucesivamente pqlverizada sobre
el &nodo, con una pelfcula dielectrica formada despues

de cada pulverizacién, produce un aumento en capacidad
sustancialmente tan grande como la capacidad dé la pri-
mera capa pulverizada, aungue el aumento no es tan &ren-
de despues de que tres 6 mas capas han sido pulverizadas,
quizas debido a dificultades mecénicas en el aparato de
pulverizacibn, 8 a la falta de una penetracién profunda
del electrolito a las cepas profundas del materiel que
forma la pelfcula. Por ejemplo, @n condensador que tiene
una capacidad de unos 20 MFD despues de una operacién sim
ple de pulverizacidbn y formacién, tiene una capacidad de
unos 40 MFD despues de la segunda operacién de pulverige-

cién y formacibn, una cspacidad de uhos 55 a 60 MFD des—
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pues de la tercera operacién de pulverizacién y forme~ |
cién, y una capacidad de unos 65 a 70 IFD despues de la
cuarta qP&récién de pulverizacién y formacién.

Tal como.se indica en las figures 4 y 5, el condensa~
dor puede conster de un recipiente metélico 40 gque forma
el cétodo, un electrolito 41.y un énodo 42 sumergido den~
tro del electrolito. El fondo del condensador estéd sella~
do por medio de una pieza de gzoma 43 a traves de la'cual
se prolonga el terminal 44, y el recipiente estéd provis-
to preferentemente de uha vé&vula de goma 45 de ocuslquier
forma que se desee para pernitir el escape ‘de los gases
que se generan en el servicio.

El 4nodo tal como se representa en los dibujos com-—
prende una base adecuada 46 que puede egtar formada de
una hoja de aluminio, y es con preferencia integral con
el terminal 44, y sobre la que se han pulﬁérizado las ca-
pas porosas del metal que forma pelficula. Sas capas del '
metal que forma pelicula; por ejemplo el sluminio, se in;
dican esqueméticamente en 47 y 48, mientras que las péli;
culas dlelectricas se representan en 49 y 50. Debe sobre-
entenderse que el grosor de las capas del material gque
forma pelfcula y de la pelfcula dieléctrica respective-
mente, estén muy exageradas en los dibujos, siendo muy
delgada la pelfcula normalmente, mientfas que el metal
que forma pellcula, preferentemente puede ser una cépa
de un grosor desde unas 0'003 pulgsdas a Q'Cl5 pulgadas.

Los pasos para fabricar 4nodos segin esta modificacion
de mi invento son sustancislmente los sigulentes:

Cualquier material aedecuado se corta en primer luger
en la forma deseada, por ejemplo en la informacién pre-
sente he indicado una hoja &6 lamina de aluminio que sge
corta al tamefio y forma deseadas. Despues se pulverize
une capa de aluminio & de otro material que forma pelfcu~
la, sobre la superficie de la ldmina, y se forma una pe<

1lfcula dieléctrica.sobre ella, tel como se describe snte-
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riormente. .

Despues de heber formado la pelfcula dielectrica en
las superficies de las primeras particulas pulverizadas,
se quita la lémina del electrolito y se la deja secar, ¥y
la segunda capa 48 de aluminio 4 otro materisl adecuado
que fbrma pelicula, se pulveriza sobre la primera capa,
y tembien sobre la pelfcula dielectrica 49. la operacidn
de pulverizacién puede llevarse a cabo segin el método
empleado para producir la primera capa. ILa segunda capa
pulverizada, lo mismo que la primera, parece es torealmen
te conductiva, porque cada una de las particulas pulvsri-
zadas en cada capa hace contacto electrico evidentemente
con las particulas adyecentes en la misma capa. Tambien
la cara inferior de la segunda capa pulverizada se ajus-
ta bien a la pelfcula dielectrica formade previamente.
Al efectuar la segunde y las sucesivas 9peraciones’de
pulverizacibn, el metal se pulveriza preferentemente so-
bre el terminal més alld del extremo de la primera pelf-’
cula’dieléctrica gue estd debajo 49, tel como se indica
en 51 de la figura 4, de modo que cada capa de metel pul-
verizado hace un buen contacto electrico con el terminal.

Despues de terminar la segunda opefacién de pulveriza-
cién, se forma otra pelfcula dieléctrica 50 en la super—
ficie del metal pulverizado de 1la menera antes descrifa.
Esta segunda operacién de formacién sustancialmente du~
flica la capacidad del condensador, y un..condensador prod-
ducido asf, puede tener una capacidad a 450 voltios de
unos 3 MFD por pulgada cuadrada de érea plana del é4nodo,
Las sucesivas operaciones de pulverizacién y formaciédn
pueden llevarse & cabo indefinidemente sumentendo la ca-
paciéad en tanto duan&o lo he observadoc yo. Sin embargo
en la actualidad creo que son preéferibles de dos a cua-
tro operaciones sucesivas de pulverizacién y formacidﬁ; :

Perece gue el aumento en capaclidad obtenido por las

oreraciones sucesivas, pusde ger deblido a la. penetracion
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q@ del electrolito a traves de las diferentes capas del ma-
T ‘

terial que forma peliéula. Las capas de la pelfculs die-
lectrica evidentemente se ajustan a las irreguleridades
de las capas pulverizadas que estén debajo, Yy las opere~
ciones siguientes de pulverizecidn no destruyén gl pare-
cer las pelfculas dielectricas previaemente formadas. Por
cause de la porosidad del material depositado, un érea
muy graende de pelfcula dielectrica est4 en contacto con
el electrolito, en compearacidén con el 4&rea plana de la
base sustentadors. En todo caso, he demostrado mediahte
pruebas que tiene luger un gren sumento en capacidad pro
duciendo cada cape sucesiva pulverizada y formada un au-
mento definido en capacidad. Mlientras que el grosor de
la capa pulverizada afecta en glgo la capacided, he ob-
gervado que los mejores resultados pueden obtenerse con
capas desde 0,003 pulgadas a 0,015 pulgadas de grueso,

A causa de la capacidad grandemente aumeqtada por uni-
dad de frea de mis electrodos § léminas, puedo hacer con-
densadores muy compactos, que tienen una resistencia ba-
ja, ¥ & causa de la sencillez de mi método pueden fabri-
carse condensadores segin mi invento, por una fraccién
del costo de los tipos ordinarios de condensadores. Ade-
mas los condensadores hechos con ml método son duraderos
¥y retienen su eficacie y cepacidad durante lergos perid—
dos de tiempo.

En la especificacién anterior he descrito formas esco-
gidas de mi invento, aplicadas a los condensadores elec-
troliticos.‘Varios cambios y modificacliones en mi inven-
to son evidentes para los que tienen experiencia en el
ramo, y serf evidente que mi invento pusde ser splicado
a otros tipos de gparatos electroliticos, tales como rec«
tificadores y pararrsgyos. Por consiguiente debe entender-
se que mi patente no estd limitada a las formas especifi-
cag de mi invento, reveladas aqui, |

Ko 4
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Despues de haber desgcrito y explicado paerticularmente
la natursleza del invento y en que manera el mismo debe

ser llevado a cabo, las reivindiceciones que solicita,

-Bianchi, S.A. para su introduccién en Espafia, son las gi-

guientes: ’

1.~ Un condensador electrico u otro aparato electrico

del tipo, en que el electrolito forma efectivamente Un
elemento del aparato, que comprende un electrolito y un
electrodo, consietiendo el &lectrodo en!una base a la
cual se ha aplicado una superficie reticuler, que consig-
te en particulas finas coherentes de metal, con 1o cual
se gumenta el drea efectiva del electrodo enormemente.
2.— Un gperato electrolitico segin la reivindicacién 1,
en el que la superficie del electrodo estd formada por
medio de una imposiciﬁn de partficulas metélicas derreti-
dag 6 plésticas sobre una base apropiada.

3.~ Un aparato electrolitico seglin una de las dos reivine
dicaciones anteriores, en el que el electrodo estéd pro-
vigto de una superficie porosa de aluminio de gran pure-—
za, esgstando formada la superficie por pulverizacién de
partfculas finamente divididas de aluminio derretido, so-
bre une base apropiada.

4.- Un aparato electrolitico segdn cuslquiera de las rei-
vindicaciones anteriores, en el que el electrodo esté prg
vigto de una superficie porosa de aluminio 6 de otro me-
tel que forma pelfcula, formandose una pelfcula dielec~
trica sobre la superficie porosa.

5.-Un aparato elsctrolitico segun cualquiera & 1las réivingd -
caciones anterlores, en €l que & electood o esta provisto de
capas sobrepuestas de particulas divididas de un materidl
que forma pelfcula encima, formando una pelicula dielec-
trica sobre cada capa despues de la aplicacion ds la nﬁaﬁe
6o~ El método de fabricar un aparato electrolitico del ﬂl

tipo reférido, gque comprende el paso de proporcionar una
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superficie porosa fspera de un electrodo del aparato,pro{
: §¥ﬂg1uciendo particulas finamente divididas del materiel a

adherir para former una cape porosa § reticulada de un

conductor que forma pelicula.

7.~ E1 método segin la reivindicacién 6, en el que dicha%

440, superficie se produce haeciendo adherirse dichas particu~
las mientras que estén en un estado pléstico 6 fundido.
8.~ Un método segdn la reivindicacién 7, en el gue la ca-
pa porosa se forma proyectando particulas diminutas de
un metal derretido con gran velocidad sobre una bese ade-

445, cuada. '
9.~ Un método segin la reivindicacién 6, que incluye el
paso de formar una peliculas dielectrica sobre las super—g
ficies de las partfculas que componen la capa porosa dell
material conductor,

450, 10.~ Un método segtn la reivindicacién 6, 7, 8 6 9, en
el que las csgpas sucesivaa porosas del material que for~-i
ma pelfcula, estdn depositadas sobre una base adecuade,
formandose una pelicula dielectrioa.éobre cada revesti~-
miento depositado de este modo.v

455, 1l.- Un método segin la reivindicacién 10, que incluye
los pasos para producir las capas sucesivas, pulverizan~;
do finemente dividido un material fundido y que forma pe.
1fcula, sobre una base adecuada, formando una pelfcule
dieléctrica sobre la capae pulverizads, y pulverizando

460, otra capa sobre la pelicula dieléctrica.
12.~ Un agparato electrolitico perfeécionado sustanciel-
mente t&l como se descikibe y expone aqui.
13+~ El procedimiento para perfeccionar la fabriéacién
de condensadores electroliticos.

465, Todo sustancialmente tal como se descfibe ¥y expone

en la precedente Memoria que consta de gquince hojas fo-

liedas y mecanografiadas por una sola cara y la hoja
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de dibujos que a la migma se acompafia.
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